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19 de agosto de 2025

En un acto de relevancia institucional, José Lépez
Muioz, director del Centro Interdisciplinario de ——
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(CIIDET), presidid la ceremonia de entrega de
nombramientos a los nuevos integrantes del
equipo directivo.

Joseé del Carmen Orozco Santiago fue designado [ 5 $e- A
como subdirector académico, mientras que b
Armando Alberto Ledn Lépez asumid la jefatura del Departamento de Posgrado. Ambos
nombramientos entran en vigor a partir de la firma de los documentos que formalizan su posicion,
los cuales se encuentran en estricto apego al Codigo de Etica de la Administracion Publica Federal y
a los lineamientos establecidos por el director general del Tecnoldgico Nacional de México (TecNM],
Ramén Jiménez Lépez.

Durante la ceremonia, el director del CIIDET dio la
bienvenida a Armando Alberto Ledn Ldpez,
destacando su perfil profesional y los requisitos
cubiertos para el cargo. Posteriormente,
reconocio y agradecio a José del Carmen Orozco
Santiago por su gestion previa al frente del
Departamento de Posgrado, resaltando que ahora
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: SR S crucial encomienda para la institucion.
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Asimismo, se rindid un reconocimiento a Elias Martinez Patifio por su destacada labor como
subdirector académico, y se valoro su esfuerzo y dedicacion durante su gestion.

Para concluir el acto, José del Carmen Orozco
Santiago y Armando Alberto Ledn Lopez
expresaron su gratitud por la confianza
depositada en ellos. Reafirmaron  su
compromiso de fortalecer el quehacer
institucional y de contribuir a las tareas
encomendadas por el Tecnoldgico Nacional de
México.

Enhorabuena y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional.
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